
密封件真空检漏，TO封装/激光传感器等氦检漏设备仪器

产品名称 密封件真空检漏，TO封装/激光传感器等氦检漏
设备仪器

公司名称 安徽歌博科技有限公司

价格 105000.00/台

规格参数 可检漏率:5×10-13Pam3/s
型号:A500
重量:75KG

公司地址 安徽省合肥市肥西县桃花工业园工投2期A7栋

联系电话 0551-62910888 13731991633

产品详情

背压法适用于那些行业？背压法主要用于检漏各种电子元器件。采用背压法进行泄漏检测时，首先将被
检测产品放入高压氦气室中，浸泡数小时或数天。如果被检测产品表面有漏孔，氦将通过漏孔压入被检
测产品的内部密封腔，从而增加内部密封腔内的氦分压。然后取出被检测产品，将表面残留的氦气吹出
，然后将被检测产品放入与检漏仪连接的真空容器中。被检测产品密封腔内的氦气将通过漏孔泄漏到真
空容器，然后进入氦质谱检漏仪，以测量被检测产品的总泄漏率。检漏仪给出的泄漏率值为测量泄漏率
，需要通过转换公式计算被检测产品的等效标准泄漏率。

背压法的缺点是大型密封容器不能泄漏，否则由于密封腔体积过大，加压时间过长。此外，每个测量泄
漏率对应两个等效标准泄漏率。仔细检查后，需要采用其他方法进行粗略检查，以消除大泄漏的可能性
。

全密封件基本都是采用背压法进行检漏，该检漏方法简单可靠。即将TO封装光器件置于一定压力的容器
中，通入氦气进行压氦，保压一定时间取出器件，转入一个连接在氦检仪上真空容器中（检漏罐）进行
检漏，通过自动检测判定光器件是否达到封装气密性指标要求。

氦质谱检漏仪的优势特点：

      1.采用便携式设计

      2.设备外型美观小巧

      3.采用液晶触摸屏设计



      4.有通讯接口

      5.可以方便地将检漏数据输出

氦质谱检漏仪的使用环境：

      环境温度：5～35℃相对湿度：<80%供电电压：单相交流220V±10%，50Hzzui大工作电流：10A
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